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2022年度  売上高

2,275億円

＊1 従業員数は連結(2023年６月30日時点）、拠点は非連結、関係会社を含みます（2023年9月30日時点）。
＊2 生産拠点については、複数の事業の品目を生産している工場は、それぞれの事業でカウントしています。

23%[528億円]

FPD製造装置

34%[777億円]

半導体及び電子部品製造装置

14%[324億円]

コンポーネント 10%[219億円]

一般産業用装置

9%[197億円]

材料

10%[231億円]

その他 3%
[70億円]

その他
アジア

5%
[120億円]

欧米・
その他

34%
[770億円]

日本

14%
[314億円]

韓国

10%
[228億円]

台湾

海外売上高比率 66%
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■ FPD製造装置*　　■ 半導体及び電子部品製造装置　　■ コンポーネント
■ 一般産業用装置　　■ 材料　　■ その他
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ULVACの事業
ULVACは顧客や市場のニーズに応え、幅広い業界に対して多くの製品・技術を提供してきました。中でも現在の主力
事業である「FPD製造装置」、「半導体及び電子部品製造装置」は東アジア地域に多くの主要顧客がおり、東アジアを中心と
した海外売上高比率が高いのが当社の特徴です。

イントロ

地域別売上高及びその割合

真空応用事業 81%
[1,848億円]

事業別売上高及びその割合

事業別売上高の推移

19%
[428億円]

ULVACのグローバル展開

世界のリーディング企業や先端研究機関の近くで共同開発を推進するための研究開発体制、及びあらゆる場面で顧客に
満足いただけるサポート体制をグローバルに展開しています。生産については、東アジアを中心に、モノづくり力強化
と事業・地域特性を鑑みた最適生産、グローバルサプライチェーンの一体化・連携の強化に取り組んでいます。

＊2018年度まではPV製造装置事業も含みます

主な真空装置　スパッタリング装置、真空蒸着装置、CVD装置、エッチング装置、アッシング装置、イオン注入装置、アニーリング装置　等

◦ 液晶ディスプレイ製造装置
◦ 有機ELディスプレイ製造装置
◦ 巻取式（真空蒸着、

スパッタリング）装置

◦ 半導体（メモリ、ロジック、
パワーデバイス等）製造装置

◦ 電子部品（MEMS、通信デバイス、
オプトデバイス等）製造装置

◦ 電子実装装置（WL-CSP、FoPLP等）

◦ 真空ポンプ ◦ 真空計 ◦ ヘリウムリークディテクタ ◦ プロセスガスモニタ 
◦ 各種成膜用電源 ◦ 真空バルブ ◦ 成膜コントローラ ◦ 真空ロボット

◦ 真空熱処理炉 ◦ 真空溶解炉
◦ 真空ろう付炉 ◦ 希土類永久磁石生産装置
◦ 凍結真空乾燥装置 ◦ 高真空蒸留装置
◦ 超微粉製造装置 
◦ ヘリウムリークテスト装置

◦ スパッタリングターゲット材料
◦ 高融点活性金属材料及び部品製作
◦ ナノメタルインク

◦ 表面分析装置 ◦ 制御装置
◦ マスクブランクス　他

真空機器事業

34%
[773億円]

中国

日本 中国 韓国 台湾 欧米・その他 その他アジア 合計
従業員数*¹ 2,986 1,651 795 586 147 99 6,264
会社数 11 15 3 6 3 3 41
サポート拠点数 25 15 7 6 9 8 70
研究開発拠点数 5 1 2 1 1 0 10

事業別生産拠点数*²
FPD製造装置 3 1 1 1 0 0
半導体・電子部品製造装置 4 1 1 1 1 0
コンポーネント 4 3 1 0 0 0
一般産業用装置 2 2 0 0 0 1
材料 4 1 1 1 0 1
その他 4 3 1 2 0 1
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受け継がれる
ULVACらしさ

読者の皆様に
伝えたいこと ULVACとは ULVACが目指すもの 目指す姿を

実現するために コーポレートガバナンス 財務データ/企業情報
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ULVACとは


